Il rok Elektroautomatyka Okretowa

Studia stacjonarne | st. inzynierskie semestr 1V-letni 2023/2024 rok nab. [2022/23z]

aktualizacja 15.03.24

EOUE - Eksploatacja okretowych urzadzers elektrycznych, AiUE - Aparaty i urzadzenia elektryczne, TWN - Technika wys. napiet, ME - Maszyny elektryczne, TM - Technika mikroprocesorowa
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